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€3 Vorrichtung zum unterbrechungsfreien Auslenken eines Lichtstrahls.

Bei einer Vorrichtung zum unterbrechungsfreien Aus-

lenken eines Lichtstrahls ist ein mit einer Strahlungs- ' ' i —

quelle verbundener Lichtleiter (1) mittels eines lateral be-
wegbaren Hebelmechanismus (4 bis 7) versetzbar. Hierbei
wird vorzugsweise Laserlicht verwendet. Der damit beauf-
schlagte Lichtleiter (1) ist vorzugsweise eine Glasfaser.
Ferner ist das dem freien Ende des Lichtleiters (1) abge-
wandte Ende des Hebelmechanismus mit einer steuerba-
ren Kippvorrichtung (8) verbunden.
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